
各位

NUBIC知的財産情報の要約をお届けいたします。
尚，NUBICベンチャークラブ特別会員，一般会員にはすでにお知らせしています。

音波を用いた直流放電プラズマの非接触制御法および装置表 題

プラズマプロセス装置適用製品

放電プラズマへの非接触制御手法として音波の複合化を行ない，音波により放電のパ

ルス化とピーク電流の制御を行う。

目 的

定在波音場中に形成された直流放電に対して音波を照射すると，音により付与された

媒質の振動速度の大きさに依存して，ストリーマーの振動が起こり放電空間が拡張する。

このとき同時に放電のパルス化が起こり，放電特性が変化する。

このような放電空間の拡張や放電特性の変化はプラズマプロセスの効率を向上させる

ことに繋がると共に，放電場に形成される活性種の密度や種類を変化させる。

照射する音の強さによる制御は非接触かつ連続的な制御が可能であり，従来の放電

特性の制御手法に比べて極めて安価に導入可能な技術である。

技術概要
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